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摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种制造液晶显示器的方法，通过该方法，能
够以高分辨率显示高质量显示图像并防止由于间隔物引起的漏光，轻微
遗漏等的液晶显示器可以是产生的。 制造液晶显示器的方法本发明涉及
一种制造液晶显示器的方法，该方法具有通过从墨水喷嘴喷射含有粒径R
（μm）的间隔物的间隔分散液滴来在基板上定位间隔物的步骤喷射装置
和将液滴沉积在基板表面上，喷嘴的孔直径为7R（μm）或更大，间隔分
散液具有30至50mN / m的表面张力和在基板表面上的接触角θ。在将衬
垫定位在基板上的步骤中，将间隔物分散液的液滴以满足下式（1）的关
系的沉积间隔D（μm）沉积在基板表面上：30至90°，并且 D≥35×[R2-
3cosθ+cos3θ]1/3.(1) 。
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